
 九州イノベーション創出戦略会議 

 平成２５年度通常総会等の開催 

 
日 時：平成２５年７月２３日（火） 

場 所：博多都ホテル４Ｆ桔梗の間（博多駅筑紫口前） 

（福岡市博多区博多駅東２－１－１） 

 Tel：092-441-3111     

通 常 総 会  １３：３０～１４：１０ 

１．開 会 

２．来賓挨拶  

３．議 案 

    （１）第１号議案 平成２４年度事業報告 

（２）第２号議案 平成２５年度事業計画（案） 

（３）第３号議案 役員等の選任（案） 

  ４．その他 

５．閉 会 

 

  特 別 講 演  １４：２０～１６：３０ 

１．基調講演 

    テーマ：「オープンイノベーションを基軸とする産学連携新時代」 

講 師：国立大学法人 九州工業大学 学 長  松永 守央 氏 

２．特別セッション                                            

(1) KICC事務局のプレゼン 

「地域新産業創出基盤強化事業において整備する設備について」  

(2) 特別講演：                     

       テーマ：「３Ｄプリンターのものづくりへの活用」 

講 師：独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 

         基盤的加工研究グループ 岡根 利光 氏  

 

問い合わせ先 

    （一財）九州産業技術センター 技術振興部 担当 賀谷、本多 

        Tel:092-411-7394   E-mail:kicc.info@kitec.or.jp 

 

 

mailto:toiawase@kitec.or.jp

